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キセノン耐候試験

最先端の試験装置をさらに改良
アトラスの試験装置は、100 年以上にわたって耐候性試験の科学に革命をもた
らしてきました。新しいアトラス Ci4400 ウエザオメータ ® は当社の最先端試験
装置であり、操作が容易で、極めて高い均一性とサンプル取り付け数の増加（増
量）、そしてより洗練されたデザインを備えており、比類のない価値と性能を提供
します。また、ユーザーにとって使いやすいタッチスクリーンインターフェースと人
間工学的な機能は、クラス最高の装置の価値をさらに高めます。

シンプルなパラメーター制御
大型化されたユーザーインターフェースによって、これまでよりも容易にウエザオ
メータを操作できるようになりました。Ci4400 では、すべての試験パラメーター
を極めて正確かつ高い信頼性で制御することが可能で、繰り返し精度、再現性、
信頼性に優れた結果を得ることができます。

品質への取り組み
アトラスは、常に最良の装置を作り出すことが大切だと考えています。すべての
測定装置は、お客様の指定する試験パラメーターの条件を満たさなければなり
ません。アトラスでは、厳密な品質仕様に基づいて、すべてのキセノンランプと
光学フィルターガラスを検査しています。Ci4400 は、機械および実験室用試験
装置に関する CE、UL、CSA、ISO、EN の安全および電気規格に適合しています。

Xenon Weathering

Making the Most Advanced 
Instruments Even Better
For over 100 years, Atlas instruments have revolutionized the science of 
weather durability testing. The new Atlas Ci4400 Weather-Ometer® is our 
most advanced instrument yet - providing easy and effortless operation, 
unmatched uniformity, increased capacity and a sleeker design, delivering 
unparalleled value and performance. With its user-friendly touch screen 
interface and ergonomic features, the best-in-class just got even better.

Simplified Control Navigation
The larger user interface makes operating the Weather-Ometer easier 
than ever. The Ci4400 delivers exceptionally precise and reliable control of 
all test parameters for repeatable, reproducible and reliable results.

Commitment to Quality
Producing the very best instruments is not something we take lightly. 
Every instrument must pass customer specified test parameters. We 
inspect all xenon lamps and optical filter glass to strict quality specifications. 
The Ci4400 meets relevant CE, UL, CSA, ISO and EN safety and electrical 
standards for both machinery and laboratory test equipment.
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• Global Solar Radiation

  Average Miami Sunlight 26° South 
Direct

• Xenon Arc Lamp

  As used in the Ci4400 Weather-
Ometer® with Right Light® filters

•  UVA-340 Fluorescent Lamp

 As used in the Atlas UVTest®

• Metal Halide Global

  As used in large-scale solar        
simulation chambers

Sunlight vs. Artificial Light Sources
A Comparison of Relative Spectral Power Distribution
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◦全天放射
マイアミの平均太陽光、
南面26°直達

◦キセノンアークランプ
ライト・ライト®フィルター装備の
Ci4400ウエザオメータ®に使用

◦UVA-340蛍光灯
アトラスUVテスト®に使用

◦メタルハライドグローバルランプ
大型太陽光シミュレーションチャンバーに
使用
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正しい光とは？
「正しい光」を選ぶことは、正確で信頼できる耐候性試験プログラムを作成するための
最初のステップのひとつです。Ci4400 は、耐候性試験用に特別に設計されたキセノン
ランプと先進的なフィルターシステムを使って太陽光をシミュレートします。アトラス製
のキセノンランプは、分光分布、寿命、放射照度の安定性、ロット間の均一性に関す
る高い性能基準を満たしています。

Ci4400は交換式のガラスフィルターを使用しており、製品の最終使用環境における光
学条件に合わせてキセノンランプの分光分布を調整することができます。

放射照度の制御
Ci4400 にはアトラス製最新の放射照度制御技術が組み込まれており、耐候性試験の

精度と再現性をさらに向上させます。試験要件に応じて、太陽光の 2 倍以上の放射照

度レベルを実現することができます。狭帯域（340nm または 420nm）または広帯域

（300 ～ 400nm）の放射照度制御が可能で、全天放射試験の要求を満たすために、

もう1 つの波長でモニターできるオプションがあります。
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特徴

Best-In-Class Uniformity
An improved chamber design 
provides the best tier-to-tier 
uniformity of all test parameters

Increased Sample Capacity
The larger rotating specimen rack 
has over 10% more capacity in the 
same instrument footprint as the 
Ci4000

Improved Specimen Rack
The rack has been designed with 
removable sections for easy 
sample preparation

Enhanced DI Cooling System
The newly-designed CS-9 DI 
cooling system provides safe, 
efficient, and reliable cooling of 
your xenon-arc lamp assembly
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A Higher Order of Weathering Testing

Features

The new Ci4400 Weather-Ometer® performs accelerated material durability testing to a wide range of standards 
(ASTM, ISO, SAE, etc.). Improvements to the digital control system and new user conveniences combine to create the 
most easy-to-use laboratory weathering instrument on the market. We’ve employed new features to allow you to get 
the most out of your weathering testing as efficiently as possible. 

より高レベルの耐候性試験
新しいCi4400ウエザオメータ®は、多くの規格（ASTM、ISO、SAE等）に準拠した材料の加速耐

候試験を行います。デジタル制御システムの改善と新たな使いやすさとを組み合わせることで、市場

で最も使いやすい耐候性試験装置となっています。耐候性試験をできるだけ効率的に行うことがで

きるように、新しい機能を採用しました。

増加したサンプル収容量
装置の設置面積はCi4000と同程
度ですが、より大型の回転式試験片
ラックに収容可能な試験片の量が
10%以上増加しています。

改良された試験片ラック
ラックは、試験片の取り付けが容易
なように、各セクションが取り外し
可能な設計となっています。

強化された
DI冷却システム
新設計のCS-9 DI冷却システムは、
安全かつ効率的で、信頼性の高いキ
セノンアークランプアセンブリーの
冷却を実現します。

クラス最高の均一性
チャンバー設計の改善により、すべ
ての試験パラメーターに関し、3段
ラックにおいて極めて優れた均一

性が実現されています。
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操作環境の向上

インジケーターライト
試験インジケーター採用で、容易に装置の状態を確認できます。

タッチスクリーンのユーザーインターフェース
■ より大型のタッチスクリーンインターフェース

■ 装置のアップタイムと信頼性をサポートする複数の組み込み通知機能とリマ　イン
　ダー機能

■ すべての試験パラメーターの直接設定／制御

■ シンボルマークを多用して重要なデータを視覚的に出力することにより、スクリー
　ンスペースを最大限に利用

■目の疲れを軽減するハイコントラストレイアウト

工場設定済みの14種類のテスト方法
■ISO 	　 ■GM 	　 　■JASO 　	■ASTM

■Ford 	 ■AATCC	　■SAE

セットアップが容易な選択式制御機能
重要変数の変動レベル通知を1つのスクリーンで設定
■ 放射照度		  　　　 ■ チャンバー温度（CHT）

■ ラックパネル温度	 　　■ 相対湿度（RH）

複数の言語を選択可能
■ 中国語　	 　■ チェコ語	　　　 ■ 英語		 　■ フランス語

■ ドイツ語	 　■ 日本語	 　　　■ 韓国語　　■ ポーランド語

■ ロシア語	 　■ スペイン語	 　 ■ トルコ語

折りたたみ式トレイ
サンプルラック、ログブック、ラップトップPCなどを置くことができる便利な折りた
たみ式トレイ
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機能と制御

放射照度

6

試料回転ラック
傾斜付きの回転式ラックは、試料に均一な暴露を
与えます。

■ 暴露中の試験片は常時回転し続けます。手で
　 試験片の位置を変える必要はありません。

■均一な試験片温度とチャンバー温度、RH、放射
　照度、噴霧量

■新しいチャンバー設計により試験片表面の空気
　の流れが均等かつ一定に保たれます。

インテリジェント制御の
放射照度（Ci）システム
閉回路方式でランプ出力をリアルタイムで自動調
整し、非常に安定した放射露光量を実現します。

■ 狭帯域（340nmまたは420nm）もしくは広
　帯域（300～400nm）

■放射照射量は、試験プログラム作成時にユーザ
　ーが設定するか、工場でプログラムされたテス
　ト方法から選択できます。

■ インテリジェント制御により、装置に取り付け
　てある制御センサーを自動認識するため試験時
　の制御波長選択ミスを防止します。

　

新しいインダストリアルデザイン
Ci4400は、キセノンランプアセンブリーの取り付
け、日常のメンテナンス、清掃のために、チャンバー
内へ容易にアクセスできるように設計されています。
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温度

湿度

BPT/BSTおよびCHTの同時制御
■ 先進的なPIDアルゴリズムによって、ラックパネル温度（BPT/BST）と
　 チャンバー温度（CHT）を別々に制御できます。

■ スマートダンパー、可変速度ブロワー、チャンバーヒーターが個別に
　 BPT/BSTとCHTを制御します。

■カスタム試験にも柔軟に対応できるように装置の制御を行います。

スマートダンパーTM

■ 設置場所の雰囲気温度の変化に合わせて、チャンバー温度、BPTまたは
　BST、湿度を制御します。

■チャンバー内の空気を再循環もしくは外気の取り入れを行います。　
   あるいは、その2つを組み合わせて行います。
　チャンバー内空気の吸気・排気・チャンバー内循環を適切に行う事により、
　湿度・BPT・BST・温度を適切に制御します。

湿度コントロール／ラック・試料スプレー
相対湿度の直接測定によって自動制御が可能です。

■ ライトサイクル時で10% RH～75% RH、ダークサイクル時は最大100%*

■ 試験片（前面）噴霧は雨をシミュレート

■ ダークフェーズでのラック（背面）噴霧は結露をシミュレート

＊ランプ出力、チャンバー温度、実験室の周囲条件など、その他のパラメーターによって異なります。
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放射照度 (W/m2 at 340 nm)

ブラックパネル温度制御性能
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内側フィルター：Sタイプ・ボロシリケイトガラス
外側フィルター：Sタイプ・ボロシリケイトガラス
相対湿度：20%（±1%）
環境温度：76°F（24℃）
環境RH：36%

最小ΔBPT/CHT @ 60℃

最小ΔBPT/CHT @ 45℃

最大ΔBPT/CHT @ 45℃

最大ΔBPT/CHT @ 60℃

Humidity Control/Specimen and Rack Spray
Direct measurement of relative humidity enables automatic control 
at the specimen level

 ■ 10% RH to 75% RH in light cycles; Up to 100% in dark cycles*

 ■ Specimen (front) spray simulates rain

 ■ Rack (back) spray in dark phase simulates condensation
*  Dependent on other parameters such as lamp power, chamber temperature, ambient lab 

conditions, etc.

Simultaneous Control of BPT/BST and CHT
 ■ Advanced PID algorithms allow for discrete manipulation of 
rack panel temperature (BPT/BST) and chamber temperature (CHT)

 ■  SmartDamper, variable speed blower, and chamber heater 
independently control BPT/BST and CHT

 ■ Instrument performance envelope is optimized allowing 
maximum flexibility in custom test applications
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Temperature

SmartDamper™
 ■  Balances test chamber temperature, BPT, or BST and humidity 

levels and compensates for changes in ambient laboratory 
conditions

 ■ Recirculates chamber air, introduces ambient air or a 
combination of the two

• Minimum Delta BPT/CHT @ 60° C

• Minimum Delta BPT/CHT @ 45° C

•  Maximum Delta BPT/CHT @ 45° C

• Maximum Delta BPT/CHT @ 60° C
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Irradiance (W/m2 at 340 nm)

Inner Filter: Type S Borosilicate Glass

Outer Filter: Type S Borosilicate Glass

Relative Humidity: 20% (+/-1%)

Environment Temperature: 76° F (24° C)

Environment RH: 36%

Black Panel Temperature Control Performance

Moisture
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オプション

オールインワンセンサー（AIOS）
■放射照度、ラックパネル温度、チャンバー温度、相対湿度を測定
　します。

■ Ci4400のデジタル制御システムに直接接続します。

■サンプルレベルの状況をより正確に測定します。

■ 一般的なすべての耐候性試験規格に適合するように構成され
　ています。

リキエア―TM冷却システム
DI冷却システムを再循環させることで水道水消費
量を最大100%削減*

■取り付け要件に応じて、オンボードや壁取り付け
　オプションを含むさまざまな方式で取り付けるこ
　とができます。

■優れたランプ性能をサポートする再循環DI冷却
　システム

＊オプション、実験室の周囲条件、試験方法によって異
　なります。
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フィルターランターン

■ 以下の特殊な試験要件に適合させる
　 ために使用できます。

キセノカル®放射照度
キャリブレーション装置

■ 試験片平面での放射照度の校正と測定を個別
　 に行うことができます。

■ キセノソフト®解析ソフトウェアを使用して
　 PCで測定値の評価とグラフィック表示が
　 可能です。

■ さまざまな波長感度を選択できます。

試料ホルダー
Ci4400ウエザオメータ®に使用できる試料ホルダーの例を下の表に示します。ニーズに合った試料ホルダーの詳細については、弊社営業担当にお
尋ねください。

9

追加オプション

▪ISO105-B02

▪FLTM BO116-01

▪GMW 3414TM

▪キセノカル　NB340nm

▪キセノカル　BB300-400nm

▪キセノカル　NB420nm
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性能

標準機能

■フルカラー15インチディスプレイにすべてのテストパラメーター

　を表示

■ 診断メッセージの表示

■放射照度の直接設定／制御：340nm、420nm、または300～400nm

■ 工場でプログラム済みの14種類のテスト方法

■ BPT/BSTの直接設定／制御

■ 12のカスタムプログラムが入力可：サブサイクル機能あり

■ 相対湿度の直接設定／制御

■多言語対応（中国語、チェコ語、英語、フランス語、ドイツ語、日本語、韓

　国語、ポーランド語、ロシア語、スペイン語、トルコ語）

■ チャンバー温度の直接設定／制御

■試験片取付けラック（3分割式取り外し可能）

■一般的なすべての試験方法に対応するフィルター組み合わせ

■CS-9キセノンランプ冷却システム

■観察窓付きドア

■試験ステータスインジケーターライト

■試料スプレー及びラックスプレー

■ 試験片ラック、ログブック、消耗品、ラップトップPCなどを置ける折り

　 たたみ式トレイ

■ 湿度コントロールシステム

■日常メンテナンス時のチャンバーへのアクセスが容易

■アラーム付きの純水導電率インジケーター

■ 校正済みキセノンキャリブレーションランプ、またはCiキャリブレータ

　ー用キセノカル

■ 時間または放射露光量に基づく総試験時間、露光量カウンター

■試験時のチャンバー温度や湿度の変動を抑えて実験室の周囲条件

　の変化を補正するスマートダンパーTM

■ 地域毎に異なる周波数、電圧、および各種電気的要件を満たす汎用

　 電気設定機能

■ スマートライトTMモニターがライトカプセルの種類を自動認識

■ CE、UL、ISO、EN、CSAの安全要件に適合した設計

■EthernetまたはUSBポートを介したストリーミングデータ出

　 力。USBメモリーを含む

■エアーインテークのダストフィルター

国際規格
Ci4400ウエザオメータ®は以下の工業規格に適合しています。

使いやすいタッチスクリーンのユーザーインターフェースは以下の機能を備えています。

この表は、Ci4400で対応できる規格の例を示したものです。その他の規格や特殊規格に関する詳細は、弊社営業担当員にお尋ね下さい。規格は予告なく変更されることがある
ため、特定の規格が表に追加されたり、表から削除されたりすることがあります。
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仕様

スペース要件

（上面図）

（正面図）
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●このカタログに記載されている仕様内容は、アトラス社のカタログPub.No.2201　に整合しております。

〒 114-8557
〒 564-0052
〒 461-0004

TEL 03-3916-8181（代表）
TEL 06-6386-2851（代表）
TEL 052-933-0491（代表）

東 京 都 北 区 滝 野 川 ５ − 15 − ４
大 阪 府 吹 田 市 広 芝 町 ５ − ３（ 豊 田 ビ ル ）
名 古 屋 市 東 区 葵 ３ − 15 − 31（ 千 種 ビ ル ）

● http://www.toyoseiki.co.jp/
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FAX 03-3916-8173
FAX 06-6330-7438
FAX 052-933-0591
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MEASUREMENT,COMMUNICATIONS
&TESTING

MATERIAL TESTING SOLUTIONS
ACCELERATING YOUR EXPERTISE


